rD Plasma System

PROJEKTY UCHWAL NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A.
ZWOLANEGO NA DZIEN 1 CZERWCA 2020 ROKU

Projekt uchwaty do punktu 1 porzadku obrad:

Uchwatanr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczgcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Dziatajac na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spoétek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich postanawia dokonaé wyboru
Przewodniczgcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani

§2
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.
W jawnym/tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie ..... akcji, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktore to stanowity ..... % kapitatu zaktadowego i dawaty ..... waznych gtosoéw, ,za” uchwatg
oddano ..... gtoséw, co stanowito ..... % gtoséw oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie byto ....., co
stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gtoséw przeciwnych byto ....., co stanowifo ..... % gtoséw oddanych.

Uchwata zostata/nie zostata podjeta.

Projekty uchwat do punktu 3 porzadku obrad:

Uchwatanr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slgskich
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie uchylenia tajno$ci gtosowania dotyczgcego wyboru Komisji Skrutacyjnej powotywanej
przez Walne Zgromadzenie

§1
Dziatajac na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spoétek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich postanawia niniejszym uchylié
tajno$¢ glosowania w sprawie powofania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej cztonkdéw.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.
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W jawnym/tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tacznie ..... akcji, z ktérych oddano
wazne gtosy i ktore to stanowity ..... % kapitatu zaktadowego i dawaty ..... waznych gtosoéw, ,za” uchwatg
oddano ..... gtoséw, co stanowito ..... % gtoséw oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie byto ....., co
stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gtoséw przeciwnych byto ....., co stanowifo ..... % gtoséw oddanych.
Uchwata zostata/nie zostata podjeta.

Uchwatlanr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibag w Siemianowicach Slaskich
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich, postanawia wybraé, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisje
Skrutacyjng w nastepujacym sktadzie:

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W jawnym/tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tacznie ..... akcji, z ktérych oddano
wazne gtosy i ktore to stanowity ..... % kapitatu zaktadowego i dawaty ..... waznych gtoséw, ,za” uchwatg
oddano ..... glosow, co stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie byfo ....., co
stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gtoséw przeciwnych byfo ....., co stanowifo ..... % gtoséw oddanych.
Uchwata zostata/nie zostata podjeta.

Projekt uchwaty do punktu 4 porzadku obrad:

Uchwatlanr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibag w Siemianowicach Slaskich
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjecia porzgdku obrad

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slagskich przyjmuje nastepujgcy porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybér Przewodniczgcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidtowosci zwotania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci
do podejmowania uchwat.
3. Podjecie uchwaty w sprawie uchylenia tajnosci gtosowania dotyczgcego wyboru Komisji Skrutacyjnej
powotywanej przez Walne Zgromadzenie oraz wybér Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjecie porzadku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjecie uchwaty w sprawie zmiany Statutu Spétki.
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6. Podjecie uchwaty w sprawie zmiany uchwaty nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spotki
Plasma SYSTEM Spdétki Akcyjnej z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebno$ci Rady
Nadzorczej Spétki VIII kadenciji.

7. Podjecie uchwat w sprawie uzupetnienia sktadu Rady Nadzorcze;j.

8. Wolne wnioski.

9. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W jawnym/tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tacznie ..... akcji, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktore to stanowity ..... % kapitatu zaktadowego i dawaty ..... waznych gtosoéw, ,za” uchwatg
oddano ..... gtoséw, co stanowito ..... % gtoséw oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie byto ....., co
stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gtoséw przeciwnych byto ....., co stanowifo ..... % gtoséw oddanych.
Uchwata zostata/nie zostata podjeta.

Projekt uchwaty do punktu 5 porzadku obrad:

Uchwatanr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slgskich
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spotki

§1
.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg
w Siemianowicach Slgskich, dziatajgc na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spétek handlowych postanawia
dokonac¢ zmiany w Statucie Spétki w nastepujgcy sposob:

1) w § 6 Statutu Spotki dodaé nowe pkt 40 i 41 o nastepujgcym brzmieniu:
,»40. PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostatego sprzetu transportowego.
41. PKD 68.20.Z Wynajem i zarzagdzanie nieruchomos$ciami wlasnymi lub dzierzawionymi.”
2) zmieni¢ dotychczasowag tres¢ § 14 ust 7 Statutu Spoiki:
,§ 14.7. Walne Zgromadzenie odbywa sie w siedzibie Spotki, w todzi lub w Warszawie.”
nadajgc mu nastepujgce brzmienie:
»§ 14.7. Walne Zgromadzenie odbywa sie w siedzibie Spétki lub w Warszawie.”
3) zmieni¢ dotychczasowg tres¢ § 16 Statutu Spotki:

,§ 16. Rada Nadzorcza Spoétki sktadac sie bedzie z nie mniej niz 5 (pieciu) cztonkow
powotywanych i odwotywanych przez Walne Zgromadzenie.”

nadajgc mu nastepujgce brzmienie:
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»§ 16.1. Rada Nadzorcza Spétki skfadaé sie bedzie z nie mniej niz 5 (pieciu) cztonkéw
powofywanych i odwolywanych przez Walne Zgromadzenie.

2. W przypadku smierci lub rezygnacji jednego z cztonkéw Rady Nadzorczej przed uptywem
jego kadencji, Rada Nadzorcza moze uzupetni¢ swédj skfad i jednomysing uchwalg
wszystkich pozostafych czionkéw dokooptowaé jednego nowego czionka na okres do
konca jej wspoélnej kadencji. Uchwata Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu
przez najblizsze Walne Zgromadzenie.”

§2
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego.”

W jawnym/tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tacznie ..... akcji, z ktérych oddano
wazne gtosy i ktore to stanowity ..... % kapitatu zaktadowego i dawaty ..... waznych gtoséw, ,za” uchwatg
oddano ..... glosow, co stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie byfo ....., co
stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gtoséw przeciwnych byfo ....., co stanowifo ..... % gtoséw oddanych.
Uchwata zostata/nie zostata podjeta.

Projekt uchwaty do punktu 6 porzgdku obrad:

Uchwatlanr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwaty nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spotki Plasma SYSTEM
Spoétki Akecyjnej z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebnosci Rady Nadzorczej
Spotki VIII kadencji

§1
.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slagskich, dziatajgc na podstawie postanowienia § 15 pkt d) Statutu Spétki postanawia, ze Rada Nadzorcza
Plasma SYSTEM S.A. VIII kadencji bedzie sie sklada¢ z 6 cztonkéw i dokonuje w tym zakresie zmiany
uchwaty nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spotki Plasma SYSTEM Spoétki Akcyjnej z dnia 15
lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebnosci Rady Nadzorczej Spoétki VIII kadencji.

§2
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”
W jawnym/tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie ..... akcji, z ktérych oddano
wazne gtosy i ktore to stanowity ..... % kapitatu zaktadowego i dawaly ..... waznych gtoséw, ,za” uchwatg
oddano ..... glosow, co stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie byfo ....., co
stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gtoséw przeciwnych byto ....., co stanowifo ..... % gtoséw oddanych.

Uchwata zostata/nie zostata podjeta.
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Projekt uchwaty do punktu 7 porzadku obrad:

Uchwatanr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slgskich
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie powotania czfonka Rady Nadzorczej Spotki VIII kadencji

§1
.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slagskich, dziatajgc na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spétek handlowych oraz postanowienia
§ 16 Statutu Spotki, powotuje do sktadu Rady Nadzorczej wspdlnej trzyletniej, VIl kadencji Pana/Panig

§2
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”
W jawnym/tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tacznie ..... akcji, z ktérych oddano
wazne gtosy i ktore to stanowity ..... % kapitatu zaktadowego i dawaty ..... waznych gtoséw, ,za” uchwatg
oddano ..... glosow, co stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie byfo ....., co
stanowifo ..... % gtoséw oddanych, gtoséw przeciwnych byfo ....., co stanowifo ..... % gtoséw oddanych.

Uchwata zostata/nie zostata podjeta.



